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"2919. Año del centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar Caudillo del Sur".

ESCUELA PREPAMTORIA OFICIAL No. 133

CCT: 1588H0260A

"AGENDA DE ACOMPANAMIENTO ACADEMICO FASF INTENSIVA"

FTCHA: 1 3/08/201 9

LtiGAR: PREPARATORIA OFICIAL NUM. 133 DE OTZOLOAPAN

HORARIO: B:00 A 13:00 HRS MATUTINO

TEMA: EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO COLEG¡ADO

fl desarrolio de la sesión se realizará conforme al orden del día iArt. 28 Fracc. I al lV y Art. 29, 30, 3i de la Gaceta de

Gobierno del 28 de septiembre de 2016)

orzoloApAN. MÉxrco A 13 DE Acosro DE z01g

1 8:00 - 8:10 Bienvenida v Reoistro de asistencia
¿-- 8:10 - 8:20 Lectura v aorobación del orden del día
a 8;20 - 8;30 Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos de la sesión anterior

8:30 - 9:00 Registro del cumplimiento de tareas v productos
Desarrollo de los puntos a fatar:

5."

9:00 -- 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

5.1 Elaboración del plan de kabajo a operar durante este primer semestre del Giclo Escclar
2019-2020.

RECESO

5.2 Análisis y participación en la construcción del Plan de Maestro de Mejora Continua
(PMMC)

6_-

12:30 - 1 3:00

Registro de participaciones durante la sesión para el desarrollo de los temas, toma de
acuerdos y defnición de tareas {puntualizar quien realizará cada tarea).
Las decisiones se tomarán de forma consensuada como requisito para asumir los
compromisos relacionados con los obietivos v metas.

8.- Redistrar los acuerdos v aorobarlos
9.- Realizar el seguimiento de acuerdos
10.- Concentrar los productos en la carpeta de evidencias.
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